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GaNや AlN などの窒化物半導体は強誘電体に匹敵する光学非線形性を有しており、波長変換デ

バイスへの応用が期待されている。これまで我々は光伝搬方向に対し GaNの極性を周期的に反転

させた擬似位相整合第二高調波発生（SHG）デバイスを報告している[1]が、短波長領域ではサブ

ミクロン周期の極性反転が必要となり、作製が困難であるという欠点があった。そこで本研究で

は面内一斉に極性を反転させた窒化物半導体を積層することで、より簡便に作製可能で周期分極

反転構造と同等の波長変換効率[2]をもつ SHGデバイスの実現を目指し、特に波長 210 nmに吸収

端をもつ AlN を用いた深紫外光発生用 SHGデバイスの設計を行った。

極性反転積層 AlN 光導波路の構造を Fig. 1に示す。基本

波波長は 532 nmとし、最大の非線形光学テンソル成分 d33

を利用するため、基本波・SH波ともに TM偏光とした。ま

ず分光エリプソメトリを用いて、AlN 薄膜の屈折率波長分

散を Cauchy の式によるフィッティングから求めた。これ

を用いてチャネル導波路（幅 1.0 m）の設計を行った。ま

ずマーカッチリの方法により基本波 TM00 モードと SH 波

TM02 モードの実効屈折率の AlN 膜厚依存性を求め、その

交点からモード分散位相整合条件を満たす AlN膜厚を 218 

nm と見積もった。単層 AlN 導波路では大きな非線形結合

係数を得られないが、SH 波 TM02モードの節で AlN の極

性を反転させた積層導波路を用いることで SH 波電界振幅

の正負に応じて d33 の符号が反転し、を大幅に増大でき

る。極性反転積層導波路において= 7.8 W-1/2cm-1 と計算さ

れ、単層導波路のそれに対して約 11 倍となることが分かった。

入射光パワーを 0.1 Wとしたときの、波長変換による基本

波の減衰を考慮した波長変換効率SH と波長許容幅のチ

ャネル長 L 依存性を Fig. 2に示す。L = 3 mmのとき、SH = 

39%、 = 0.01 nmと求められた。 

予備実験として、モード分散位相整合条件を満たす単層

AlN チャネル導波路 SHG デバイスの作製を行った。スパ

ッタリング法を用いて AlN 薄膜を成膜し、EB 描画と ICP-

RIE によりチャネル導波路を作製した。プラズマ CVD を

用いてチャネル上に SiO2クラッド層を 1.5 m 堆積後、導

波路をダイシングし端面研磨を行った。導波路端面の SEM

観察（Fig. 3）より、ダイシングで発生したチッピングが端

面研磨により大幅に減少することを確認した。当日は光学

特性評価結果についても併せて報告する。 
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Fig. 1. Schematic illustration of polarity 

inverted AlN waveguide, and electric 

field and d33 distributions.  

Fig. 2. Dependences of SHG efficiency 

and phase-matching bandwidth on 

channel length. 
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Fig. 3. SEM image of polished cross 

section of AlN channel waveguide. 
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